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      Объявления



  
          21 февр. 2024

        Международная организация ИТЭР объявляет конкурсы на:

  

  
Прохождение стажировок для студентов и аспирантов. Со списком доступных тем стажировок можно ознакомиться здесь. 
Крайний срок подачи заявок: 
17 марта

Вакансии для молодых ученых (5 позиций). С требованиями можно ознакомиться здесь. 
Крайний срок подачи заявок: 
29 февраля





  
          15 янв. 2024

        CSCPIER-2024

  

  С 8 по 12 апреля 2024 года пройдет 20-ое международное совещание «Сложные системы заряженных частиц и их взаимодействие с электромагнитным излучением – 2024» (CSCPIER-2024)


  Подробнее...




  
          13 дек. 2011

        Конкурсы ...
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Писарев Александр Александрович


	
		 6 мая 2022
	


	
		Организация: НИЯУ МИФИ, Институт "ЛаПлаз", кафедра физики плазмы (№21)

Должность: профессор

Учебная деятельность: 
читает годовой курс «Физический семинар на английском языке, научно-технический перевод»

Ученая степень, звание: Профессор, док.физ.-мат. наук

Контактная информация  тел: 8 (495) 788-56-99, доб. 9981
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	Область научных интересов:

	Взаимодействие плазмы с поверхностью и плазменные технологии.
	Проекты «Модель пластины дивертора, основанного на концепции текущего слоя жидкого лития»
	«Накопление водорода в тонких пленках применительно к концепции пленочного аккумулятора водорода для водородной энергетики»
	«Упрочнение внутренних поверхностей стальных трубок для специальных применений»
	«Создание барьерных покрытий на внутренних поверхностях трубок ТВЭЛов»
	«Разработка концепции и промышленной технологии нанесения защитных олеофобных покрытий на поверхности энергоэфективных стекол»
	«Разработка технологии увеличения смачиваемости и повышения электрической емкости угольных электродов суперконденсаторов»
	«Исследование титановых покрытий со сверхвысокой электрической емкостью производимых промышленными методами»
	«Упрочнение штампового инструмента методом плазменного азотирования»
	«Анализ лимитеров токамака Т-10 после длительной кампании»
	«Расчеты накопления, проницаемости и термодесорбции водорода применительно к проблеме трития в ИТЭР»


Текущие научные проекты:

	«Макет модуля дивертора, основанного на концепции текущего слоя жидкого лития»
	«Исследование условий создания и свойств водородонасыщенных металлических пленок применительно к концепции пленочного аккумулятора водорода для водородной энергетики»
	«Плазменное азотирование нержавеющих сталей без потери их коррозионных свойств для нужд атомной энергетики»
	«Защитные покрытия на внутренней поверхности стальных трубок применительно к разработке новых ТВЭЛов»
	«Создание безмасляных систем откачки для применения в промышленном производстве танталовых конденсаторов»
	«Разработка систем нанесения покрытий физическими методамии их компонент»


 

Дополнительная информация: 


	Почетный работник высшего профессионального образования РФ
	Почетный работник атомной науки и промышленности РФ
	Более 200 публикаций в рецензируемых журналах.
Из них 168 публикаций а международной базе данных Scopus, 
1346 цитирований публикаций в 925 документах 
Индекс Хирша h=19 по версиям Scopus и Web of Science, 
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 Адрес : Москва, Каширское ш. 31
  
+7 (499) 324-70-24, 


+7 (495) 788-56-99...
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